
고분자나노입자대량생산및
연속공정이가능한

전자빔 조사 장치

기술개요
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기술우위성

지식재산권
현황 특허

전자빔 조사에 의한
고분자 나노입자 합성장치 및 합성방법
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시장현황

기술도입
필요인프라

기술도입
기대효과

문의처
기술이전 담당 이상민 행정원 042-868-8553

발명자 김병남 책임연구원 063-570-3432
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